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MEMORIA DESCRIPTIVA “‘fm
que se presenta para unir a la solicitud 3‘{L|
de
PATENTE D E  INVENCION e

formulada el 11 de Febrero de 1966, con el N¢ 322.909
en
ESPANA
por VEINTE afios
a nombre de COMPAGNIE FRANGAISE THOMSON-HOUSTON, entidad fran
cesa, establecida en 173, Boulevard Haussmann, Paris, Fran-
cia, por:
"DISPOSITIVO DE PROTECCION DE UNA SUPERFICIE CONTRA LAS SUCIE
DADES Y LA CORROSION, POR BARRIDO DE GAS"

El presente invento, que concierne a un dispositivo
de proteccibén de una superficie contra la suciedad y la corro
sién, estd destinado més particularmente a la proteccibn con-
tra la atmésfera ambiente, eventualmente corrosiva, himeda,
polvorienta... de superficies transparentes poco accesibles,
como cristales de mirilla o lentes frontales de un instrumen=-
to de Optica tal como un periscopio, una cémara fotografica,
cinematografica o de televisidn.

El empleo de objetivos, en atmbébsfera himeda, salina

0 que contiene cuerpos extrafios en suspensién tales como polvo,
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organismos microscdpicos... 0 aerosoles de cualquier clase,

presenta ciertas dificultades, a consecuencia de fenémg&os
REY e

0".
de condensacibédn sobre las superficies Spticas, de depégi?os
.‘.

. *»
ensuciadores y algunas veces abrasivos... o corrosivos’’que
8>

Ity

proceden de estaratmdésfera contaminada. Es posible aﬁadﬁi:
3 20

delante de las lentes frontales un cristal de protecciéﬁi.

2e®
generalmente de caras paralelas, que seri ensuciado en lus ,

Y X
gar del objetivo, pero es necesario entonces mantener este .- .

Y »
’9)'!"

cristal de proteccidn a su vez bpticamente limpio y prever , ..

;‘T:I
un dispositivo mis o menos automitico de limpieza. Este de °.-

E
LAl

berid funcionar en ciertos casos sin vigilancia durante pe-
riodos que pueden llegar a varias semanas.

Diversos modos de limpieza de estas superficies
épticas han sido utilizados: chorros de agua, limpiacrista-
les mecénicos, centrifugaciédn de las impurezas por corrien-
te de ague sobre cristal giratorio.

Todos estos medios tienen el inconveniente de ser
complicados y de dejar sobre el cristal peliculas de agua
rerjudiciales para la claridad de las iméAgenes obtenidas.
Un medio mis eficaz consiste en crear alrededor del cris-
tal una capa de aire limpio y seco que le aisla de la at-
mésfera ambiente, pero los dispositivos correspondientes
necesitan grandes cantidades de aire, y, por consiguiente,
instelaciones de secado y desempolvado de este aire, impor
tantes, voluminosas, onerosas, asi como una potencia dispo
nible suficiente; pueden crear ademids delante de las super
ficies épticas, remolinos de gas generadores de zonas con
indices de refracciénm variables ¥y dar lugar a deformacio-
nes de la imagen obtenida.

El objeto del invento es un dispositivo que per-
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mite asegurar un aislamiento eficaz de una superficie; rar
ticularmente la de la lente frontal de un instrumento de
éptica o la superficie de una mirilla de proteccibén, con
ayuda de una»corfiente dé gas de proteccidn de caudal re-
lativamente pequefio, sin alteracidn de las imigenes obte-
nidas, transmitidas o percibidas.

Segin el presente invento, un disposit%%g?de -
aislamiento de una superficie, frente a la atmésig%% am -
biente, que utiliza un barrido de gas, se caracter}za prin
cipalmente porque el gas de proteccibdn interpuesfg:éntre -
la superficie a proteger o a aislar, y la atmésfer?.ambieg'
$e, circula en un recigto cerrado por un extremo.ppf;dicha
superficie a proteger y por el otro por una pared dguje =-

o0’

reada, perforada por uno o varios orificios destinadps al

paso de una radiacibén, pudiendo estar el o dichoa“dréfi -
cios entera o parcialmente obturados, con ayuda de super-—
ficies perforadas o de.enrejados de hilos metilicos, plis
ticos, textiles; las caracteristicas geométricas de dicha
pared agujereada (dimensiones y formas de los orificios,
transparencia o relatién de partes huecas a partes llenas)
¥y sus caracteristicas de conductibilidad eléctrica super-
ficial son elegidas de tal manera que, a la vez gue ofre-
ce el minimo obstidfulo a la radiacibén, asegura con un cau
dal de gas de proteccidn minimo, una sdbrepresién en el -
recinto suficiente para impedir toda entrada de 1os ele -
mentos de la atmdésfera ambiente, y una velocidad de sali-
da de dicho gas suficiente parg impedir todo depbsito de
impurezas sobre la pared'agujereada y vencer el campo elec
trostatico debido a su electrizacién eventual.

Las superficies a proteger pueden ser de tipos
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diveréos, y serén, por ejemplo, superficies sometidas &
una radiacién y que han de ser puestas al abrigo de conta
minaciones quimicas, bacteriolégicas u otras procedentes
de la atmbsfera; en un caso particular del invento, se tra
tarsi de superficies 6pticas transparentes constituidas por
la superficie:. frontal de instrumentos de Sptica, como la -~

de un objetivo de cémara fotografica, cinematogrifica o de

televisidn, o por la superficie exterior de una miyilla -

que cierra un recinto de proteccidn para tales cémggas;

Segin una realizacién del presente invento, el

L]
. 00

dispositiyo de proteccibén contra la suciedad o la 9??rosi6n

de la superficie de lentes de entrada de un instrumento de

0 8 o 0

dptica, en particular el objetivo de una céamara fqt?g?éfi-
ca, cinematografica o de televisidn, o incluso la';;;érfi-
cie exterior de la mirilla que cierra un recinto désp%oteg
cibdn para dichos instrumentos de 6ptica, se caractéfi;a por
que el recinto a través del cual circula el gas de protec-
cién estd limitado sobre una cara por la lente frontal de
dicho objetivo o por la mirilla que cierra un recinto de
proteccién para la cémara; la superficie agujereada que 1i
mita el recinto en el extremo opuesto y que puede ser una
superficie perforada o un enrejado esti dispuesta a una dis
tancia del punto nodal objeto del objetivo, de preferencia
inferior a una semidistancia focal de dicho objetivo, y de
cualquier manera suficientemente cerca de dicho punto nodal
para que la imigen de dicha superficie agujereada sobre la
superficie fotosensible sea suficientemente indistinta y no
perturbe la imégen principal del objeto a fijar o a transmi

tir; la textura de dicha superficie agujereada es tal que -~

conserva una transparencia éptica sensiblemente constante
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para los rayos de diferentes oblicuidades que constituyen
la imaAgen y que los fenbmenos de difraccidn son reducidos
al minimo; finalmente, el caudal del gas protector es Qe -
preferencia precisamente suficiente para mantener una so -
brepresidén sensible en el recinto e insuficiente para crear
remblinos capaces de perturbar la imigen.

La superficie de los orificios frontaleg-dél re -

¢« %o

cinto es tanto mayor cuanto mayores soh a su vez @l ’diame -

tro del sistema 6ptico y el campo. De esto resulta,.gue el

caudal del gas de proteccidn necesario llega a sen?imbortag

e _*°
.

te, si no inadmisible, cuando la atmbésfera en la cual esta

gumergida la instalacién a proteger presenta fuertes turbu-

co o g

lencias y contiene particulas calientes y en'movimiqn&o T~

pidO. «* % )

. L
s 0 @

Este serd por ejemplo el caso de una cimara-de te-
levisidén instélada para controlar, en visién direct;;.la car
ga de un alto horno a nivel del tragante.

La imigen de ia rejilla de proteccidn crea ademis
un velo que, por ligerc que sea, no disminuye menos el con-
traste de la imigen obtenida; finalmente, las particulas in
candescentes en mﬁvimiento arremolinado ripido pueden.;égag
se a dicha rejilla y terminar por obturarla, de donde se de-
rive la necesidad de una conservacién.

Otro objeto del presente invento es un disposifi-
Vo que permite reducir considerablemente la superficie fron-
tal del recinto de proteccién del objetivo, Y por consiguien
te el caudal del gas de proteccibén, conservando a la vez una
gran velocidad de expulsidén del gas, un gran campo a la céma

ra y eliminando el velo mencionado més arriba.

Segln la presente realizacibén, el dispositivo de
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proteccidén contra ka suciedad y la corrosibén por la atmésfe

ra ambiente de las lentes frontales de un instrumento de -
bptica, ¥ en particular &1 objetivo de una céimara de tele -

visibén que comunica con el interior del tragante de un alto
horno, se ceracteriza principalmente porque el objetivo uti
lizado se elige de tal manera que su punto nodal anterior

se.encuentra colocado delante de la lente frontal},Iq posgi-

clon de dicho objetivo en el recinto de proteccidp.que lo -

LR 24

envuelve estd regulada de tal manera que dicho puntq.nodal
coincide con el centro de una abertura Gnica practicada en

la pared que cierra dicho recinto de proteccién delante del

objetivo; el didmetro de dicha abertura, que no afecta prac-

06 v o

ticamente al &ngulo del campo visual del objetivo, estd re-

ducido a un valor pequefio que resulta de un compromri’so en -

o °

tre la luminosidad de la cémara, proporcionado al ewadrado
de este diémetro, y el caudal del gas de protecciéé.q;e, a
igual velocidad de salida, aumenta sensiblemente como su -
cuarta potencia.

Es deseable evitar las aberraciones debidas a las
diferencias de indice de refraccién entre la atmbsfera y el
gas de proteccidn.

Una variante de la precedente realizacidn se carac
teriza porque el gas de proteccidén de una cémara que comuni-
ca con el tragante de uh alto horno, estd constituida por el
gas que se escapa al nivel del tragante, convenientemente
desempolvado, purificado, refrigerado y llevado a una pre-
sibén superior a la que reina en el altoivrno.

Otros objetos y caracteristicas del invento apare-
cerén en la descripcidn gue sigue, dada a titulo de e jemplo

no limitativo, con ayuda de las figuras que representan:
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La figura 1, el esquema de un dispositivo de!ffb :;
teccién segln el invento, adaptado a un dispositivo de céma-
Ta.

las figuras 2a y 2b, el detalle de las superficies

agujereadas.

La figura %, el esquema de un dispositivo segin -

el invento adaptado a la mirilla de cierre del fedintp de -

s T

proteccibén de una camara de televisidn. _ s st
La figura 4, el corte esquemdtico de una.éémara de
televisibn que utiliza un objetivo de punto nodal Anpérior -

. a°
.

empujado hacia delante de su superficie frontal, que: muestra

la trayectoria de los rayos luminosos. .

ee ® 4y o

La figura 5, una vista esquemidtica en alzado y en

LR 2

planta de la caja de proteccién. et

. ® i

la figura 6, la vista esquemidtica de una ¢Zmara -
montada sobre el tragante de un alto horno. T

La figura 7, una vista mis detallada en corte de -
la cémara montada sobre el tragante de un alto horno.

La figura 1 representa esquematicamente un objeti-
vo 0 del cual no se ha representado mids que la superficie =
frontal, Lf, la superficie dorsal 1d, los puntos nodales Nl
y N2 ¥ los focos Fl’FZ’ montados sobre una cimara fotogrifi-
ca o de televisién I por medio de un dispositivo cambiador
de objetivo K.

Ia imdgen viene a formarse en X'Y' sobre la super
ficie fotosensible § que puede ser una pelicula fotogrifica
© la superficie fotosensible de un tubo analizador de imigen.
El dispositivo de proteccién de la superficie frontal LF del

objetivo O, seglin el invento, esti constitufdo por una caja

B fija por su cara posterior sobre la montura del objetivo
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con ayuda de un casquillo. D que viene a encajarse a frota-
miento suave sobre esta Gltima. Una tubuladura T permite
admitir en el espacio anular C una corriente de aire seco,

por ejemplo desempolvado, eventualmente recdlentado, que es

repartido luego regularmente en la caja 8 a través de una

corona de agujero J. Este aire es evacuado por la parte de-

lantera de la caja a través de una rejilla G cuya;qisién es

mantener el conjunto de la caja con ligera sobrep;qsién gra

cias a la pérdida de carga que crea sobre la corriente de -

aire y hacer la circulacidn de aire no turbulenta ry tan re-

.o
®e

gular como sea posible. .

s 0

En el caso de un dispositivo de proteccién.para -

objetivo o aparate 6ptico, esta rejilla deberid perturbar lo

*ee®

minimo la imégen proporcionada por la éptica a proteger, sien .

do a la vez suficientemente "opaca" para mantener em . la ca-

ja B una sobrepresibn suficiente con el minimo de caudal 4

aire de proteccidn.
Estas condiciones son contradictorias; en efectok

8i la rejilla tiene un coeficiente de transparencias

Partes huecas/partes llenas = g: (figura 2) su
ficientemente pequefio para crear una pérdida de carga unita
ria elevada sobre la trayectoria de la corriente de aire,
su transparencia dptica disminuye y para que la imigen de
esta rejilla no aparezca sobre la superficie sensible S, han
dejrealiZafse estas dos condiciones.

La rejilla debe ser, en primer lugar, suficiente-
mente fina, es decir, que a igual coeficiente de transparen
cia St/So, las partes llenas y 1as partes vacias deben ger
numerosas y de pequefias dimensiones. Pero unh limite es im-

puesto por el fendbmeno de difraccidn que aumenta con la exi
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gltidad de los orificios y que disminuye el contraste de la

imédgen hasta velarla totalmente. La rejilla ha de ser colg

cada luego a una distancia GN,, del punto nodal objeto N

h 1l
del objetivo 0, pequefio frente a su distancia focal NlFl y

N, F
de preferencia inferior a _—lf_;-’ de tal manera que a -
cada agujero de la rejilla corresponda en la superficie -

sensible una mancha luminosa que se extiende amplzqmgnte

« %o

sobre las manchas debidas a las aberturas prdéximas..’.

LEY 24

Estos compromisos conducen a utilizar z@jillas

»

que tienen, o bien la textura del enrejado de la figura 2a,

'R
..

0 bien la de la figura 2b. Los hilos o los cantos q§.1as -

perforaciones estin tefiidos de negro para disminuir gl mi -

ximo las reflexiones y refracciones parisitas asi como la

tae’

difraccién. Las dimensiones de las ﬁallas o de las.perfora-
ciones pueden variar de algunas décimas de milimeté&g{a al-
gunos milimetros, siendo las de los hilos o de las.ﬁa;tes -
llenas del mismo orden.

La corriente de aire seco que atraviesa la reji -
lla contribuye a su autolimpieza; existe interés, sin embar
g0, en disminuir al miximo las fuerzas de atraccibn entre
la rejilla y las impurezas sélidas o liquidas de la atmbs-
fera ambiente. Es as{ como los efectos ﬁerturbadores de un
campo electrostitico debidos a la electrizacibén de la re ji-
lla por la corriente de gas seco son suprimidos haciendo la
rejilla o los hilos del enrejadd que la componen conducto -
res por lo menos en superficie (hilos metilicos o metalizg-~
dos o revestidos de grafito o incluso de fibras hechas su -
perficialmente conductoras por medios diversos).

las otras afinidades de origen fisico quimico en

tre las impurezas, particularmente las vesiculas de niebla
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o atenuadas por el empleo de materiales o de revestimientos
con propiedades superficiales convenientes y en‘particular
hidréfugas.

Ia rejilla de la figura 2b puede ser obtenida ven-
tajosamente por un procedimiento de fotograbado.

La figurea 3 representa una cimara de tglevisién

L que incluye un objetivo O de puntos nodales N,,N», fxstina

e’

da a transmitir imdgenes procedentes de un medio ingkgesi -

L]

ble tal como el de un laboratorio de productos fueytg@ente

o .
.0

radiactivos. .

>0 8

La cémara estd encerrada en un recinto estapco B

ese g0

cerra&o por una mirilla igualmente estanca A, cologada de -

lante del objetivo O. El recinto esté destinado a proteger

.
..

la cimara contra las radiaciones y la atmbsfera de.dabora~-

torio, pudiendo ser ésta torrosiva, polvorienta o por lo me

nos susceptible de empafiar la cara exterior de la mirilla A.
El dispositivo de proteccibdn seglin el invento incluye la ca-
Ja B montada de manera fAcilmente amovible sobre la mirilla

A con ayuda del casquillo D que se desliza sobre la montura

de la mirilla.

Aire puro y seco procedente del ventilador V al -
cual estdn incorporados un filtro amovible P ¥ un recalenta-
dor R es introducido por 1la tubuladura T en la corona de -
distribucibén C desde dende, por los agujeros J, penetra con-
centricamente en la caja B para escapar al exterior a través
de la rejilla G.

Las condiciones relativas a la estructura de es-

ta rejilla y a su distancia al punto nodal N. del objetivo O,

1
son las mismas que para la figura 1; han de ser cunplidas -
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gsobre la cémara.
los remolinos de aire seco en la caja B son rela-
tivamente poco molestos puesto que se trata de un fluido ho

mogéneo y a temperatura constante; por el contrario, la cir
culacibén a la salida de G ha de ser en todo lo posible no

turbulenta y la temperatura y el grado hidrométrieg Qel aire

de proteccidén introducido no deben diferir demasiado’.de los

del laboratorio, sino se quiere perturbar la imjger..

L]
La figura 4 representa una camara de teiéyisién L
'Y -

dispuesta en el z#ecinto D enfriado por una corriente, de agua

que circula en una doble envolvente que forma camisa.de agua

e 0 g0

¥ que escapa por la tubuladura t',. S

LN

La abertura anterior de este recinto D €Htd cerra

« e ®

da por una camara de circulacién de gas B que sopoYta el -
objetivo de la cémara por medio del anillo U.

La cémara B realizada de un metal conductor del
calor y gruesa es enfriada por contacto con la envolvente -
termostatica E. Estd perforada en la parte delantera por una
Pequefia abertura circular G ensanchada hacia el exterior.
Otra abertura unida a una tubuladura t2 rermite admitir en
la cémara un gas de proteccibén, eventualmente filtrado por
un filtro ¥ y cuyo caudal es regulado por la valvula V dig-

puesta sobre la tubuladura de llegada t,. La presibém del -

3
gas en t3 es superior a la que reina delante de la aberturs
G por la cual pasa el exceso del gas. Una vilvula antirre -
torné m protege el objetivo contra una entrada brusca de ga
ses calientes en caso de explosidn en el medio observado.

El objetivo O de la cémara es construido espe -

cialmente para que su plano principal objeto Po esté situa-
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de la cimara B de tal manera que el punto nodal objeto Nl

coincida con el centro de la abertura G. De esta manera, el
campo visual 2x del objetivo no depende practicamente del

didmetro de la abertura G cuya reduccibén no estid limitada

més que por la luminosidad de dicho objetivo y los fenbme~

nos de difraccién, constituyendo la abertura G, fimamente,

el diafragma de apertura del objetivo. Este podri ser, tanto

*e e’

més reducido cuanto més grande sea la sensibilidad @el blan

L

co S del tubo Vidicon de la cémara, frente a radiapip@es pro

cedentes del objeto a televisar y que la relacidén seiial/ruido

v @

del tubo Vidicon seguird siendo suficientemente graﬂ@p. Las

se v o

tadiaciones utilizadas en el caso de una cémara que contro-
L]

la la carga de un alto horno al nivel del tragante s¢. extien

- 0

den en el ambito que va del extremo rojo al infrarﬁéjﬁ pré-

.
»e o

Ximo; corresponde a la emisidén del cuerpo negro en la proxi
midad de 200&400¢C,

la distancia del punto nodal N, a la lente frontal
Lf asi como el didmetro de la abertura G son practicamente
del orden de algunos milimetros, lo que hace que un caudal |
de gas de proteccién limitado a algunos litros/segundé pro-
porcione una velocidad de salida en G de varios metros o de
cenas de metros/segundo suficientemente grandes rara desviar
la corriente de turbulencia gaseosa mis o menos caliente y
polvorientas y las particulas sb6lidas susceptibles de pene-~
trar por la abertura G y alcanzar la cara frontal Lf del odb
jetivo,

Las lineas Po y Pi representan los planos principa

les objeto e imfgen del objetivo 0, Nl, N, los puntos nodales,

2
fl el foco de imagen y las lineas de trazos da construceién

- 12 -
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XY a televisar. Las l{neas en trazos interrumpidos represen

tan la trayectoria de los rayos luminosos que concurren en
la imédgen X' de X; < es el 1/2 angulo de campo ¥y (D) el an-
gulo sblido del pincel luminoso que pasa por la pupila de =~

entrada G que define la luminosidad de la Sptica.

la figura 5 representa, en alzado y en ?laqta, el
conjunto de la réimara descrita més arriba encerradq.qn su -

caja de proteccibén con circulacibén de agua E.

o8 & O

LN

La figura 6 muestra una camara protegida, confor-
v "

me a las descripciones anteriores, dispuesta en la parte su

ve @

perior de la cuba de un alto horno M en un alojamiento H Tre

'fractario dispuesto al nivel del tragante, debajo de.la gran

campana I que obtura el orificio de carta. Esti degkinada a

* PN 4

eigilar, con luz infrarroja el nivel & de los prodﬁé&?s en-
hornados (coque, mineral, fundente...). El1 campo viéﬁél del
objetivo (62¢) es suficiente para observar la casi totalidad
de la sﬁperficie de las materias cargadas asi como una par-
te de las paredes de la cuba. La observacién se hace direc-
tamente en infrarrojo, sin alumbrado auxiliar, y la imégen
televisada obtenida en el receptor R d4, no solo el aspecto
geométrico de la superficie de carga N, sino igualmente una
indicacibn sobre las temperaturas en sus diversos puntos ¥,

Por consiguiente, sobre la distribucibn del aire de goplado

en la seccibn del alto horno.

. t1 ¥ t'y son las tubuladuras de entrada y de sali
da del agua de refrigeracidn del recinto E, t2 es la entrada
del gas de proteccién que, en el caso presente, estid consti-
tuido por un gas de escape del alto horno convenientemente -
desempolvado y llevado a una presién superior a la que reina
en la cuba del alto horno. La identidad de compaicidén del -

C15 -
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hace la obsérvacidn reduce al minimo las aberraciones de la

imdgen obtenida.
La figura 7 muestra una vista mis detallada del -
equipo de la figura 3. Un alojamiento H para la camara equi

pada de su caja refrigerada y las canalizaciones de llegada

y de salida de los flufdos (agua y aire de protecgiém) estd

fijo sobre la parte superior de la cuba del alto korno por

L

medio del cono de conexién I. Este alojamiento H esti cerra

L 4

do por una placa de base refractaria Q, perforada Jpoxrf un. =

[S
...

agujero cénico T, que corresponde al orificio G de la cdma

LE B4

ra, Esta, provista de su caja refrigerada E, estd fija sobre

la placa Q.con ayuda de pernos de fijacibn y se encuentra -

*eat

automiticamente apuntada sobre la zona a observar..Bl dispo

-
- ® A 4

sitivo permite desmontar la cimara sola sin tocar 91:ijeti
vo ni las canalizaciones de aire de proteccién, en’éaéo de
necegidad.

Si el objetivoha de ser desmontado a su vez, la ca
Ja B puede ser extraida y el agujero T obturado con ayuda de
una placa maciza empernada en lugar de la caja B.

El dispositivo conviene para los diferentes tipos
de altos hornos, que funcionan a presiones internas que al-~
fanzan varias atmésferas; es utilizable en otras ingtalacio
neg tales como hornos de vidrieria, de fébricas de cemento,
de hornos de cal, hornos giratorios... etc... adaptando en
cada uno de los casos la sensibilidad espectral del tubo ana
lizador, el &ngulo de campo del objetivo, la composicidn, el
caudal y la presidén del gas de proteccidn.

Se sobreentiende que el presente invento no estd

limitado a las realizaciones particulares que han sido pre =

- 14 -
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ciones sin salir por ello del ambito del invento.

La presente solicitud que corresponde.a la presen
tada en Francia, con fechas 12 de Febrero de 1965 y 2 de Ju
nio de 1.965, bajo los nos. P.V. 5334 y P.V. 19209, se aco
ge a los beneficios del artfculo 51 del vigente Estatuto -

gsobre Propiedad Industrial.

-NOTA-~- .

o
ee ® L 4

Los puntos de invencidén propia y nueva q@é se pre
M

sentan para que sean objeto de esta solicitud de Qﬁyente -

L .
- »

de Invencién en Espafia, por VEINTE afios, son los sigtientes:

s ¥

l.~ Digpositivo de proteccidn de una sﬁberficie
contra las euciedades y la corrosibén por barrido de gas y
principalmente dispositivo de proteccidén de la superficie
frontal de un sistema éptico o de una mirille transparente,
caracterizado porque la superficie a proteger es aislada de
la atmbésfera ambiente por intermedio de un recinto en el in
terior del cual circule un gas de proteccidén; este recinto
estd cerrado en un extremo por dicha superficie y en el otro
extremo por una pared calada, taladrada con uno o0 varios -
orificios destinados al paso de una radiacién, pudiendo eg-
te o estos orificios ser parcialmente obturados con la ayu-
da de superficies perforadas tales como rejilla de hilos me
tédlicos, plésticos, testiles; las caracteristicas geométri

cas de dicha pared calada, tales como dimensiones y formas

- 15 -
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de los orificios, transparencia, relacibén de partes hueéas
a partes llenas as{ como sus caracteristicas de conductibi
lidad eléctrica superficial son elegidas de tal manera éue,
ofreciendo el minimo obstidculo a la radiacibén, asegura con
un gasto de gas de protecciédn minimo una sobrepresién en -

el recinto suficiente para impedir cualquier entrada de los

elementos de la atmésfera ambiente y una velocidéanﬁe sali-

da de dicho gas suficiente pars impedir cualquier. depdsito

LK 24

de impurezas sobre la pared calada y vencer el cwm@xelec-
trostidtico debido a su electrizacibdn eventual. « o

2.- Dispositivo de proteccién seglin la rejvindi-

cacién 1, ecaracterizado porque el recinto a traﬁég.Qel cual

circula el gas de proteccidén estd limitado sobre wuyd’,cara -

L)

por la lente frontal de un objetivo o por la lumbpéia trans

ees S

- parente que cierra un recinto de proteccién para ﬁé@ara; la

es e

superficie calada que limita el recinto al extremo opuesto
estd dispuesta a una distancia del punto nodal objeto del
objetivo, de preferencia inferior a una semidistancia focal
de dicho objetivo, y de cualquier manera suficientemente -
cerca de dicho punto nodal para que la imigen de dicha su-
rerficie calada sobré la superficie fotosensible sea sufi-
cientemente indistinta y no turbe la imigen principal del
objeto a fijar o a transmitir; la textura de dicha superfi
cie calada es tal que conserva una transparencia Sptica =~
sensibBlemente constante para los rayos de diferentes obli-
cuidades que constituyen la imigen Y que los fenbdmenos de
difraccidén son reducidos al minimo; por fin, el gasto del
gas protector es, de preferencia, justamente suficiente -
para mantener una sobrepresién sensible en los recintos e

insuficiente para crear torbellinos capaces de perturbar

- 16 -
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3.~ Dispositivo de proteccidén segln las reivindi-

la imégen.

caciones 1 y 2, caracterizado porque el dispositivo utiliza
do es elegido de tal manera que su punto nodal anterior se
encuentra colocado por delante de la lente frontal; siendo
reglada la posicién de dicho objetivo en el recinto de pro

teccibn que lo envuelve de tal manera que dicho;pynfo nodal

« ®»

coincide con el centro de una abertura tdnica talagrada en

*e ot

la pared que cierra dicho recinto de proteccién pdr delan-
te del objetivo; el didmetro de dicha abertura, .al. ?o afec

e
..

tar précticamente el Angulo de campo del objetivo, es redm

[ X 24

*
cido a un valor pequefio resultante de un compromiso entre

[ L AN 4

la luminosidad de la céamara, proporcional al cuagrado de -

ese didmetro, y el gasto del gas de proteccidn quesy. a velo
cidad igual de salida crece sensiblemente como sﬁ-egarta -

* e *

potencia.

4.~ Dispositivo de proteccidén segin las reivindi-
caciones 1, 2 y 3, caracterizado porque el gés de protec -
cibn de una cémara que comunica con el tragante de un alto
horno, esté constituido por el gas de escape al nivel del
tragante, convenientemente liberado de polvo, purificadol
enfriado y llevado a una presibén superior a la que reina en
el alto horno.

S5«- Dispositivo de proteccidn de una superficie
contra las suciedades y la corrosién, por barrido de gas.

| Tal y como se ha descrito en la Memoria que an-
tecede, representado en los dibujos que se acompafian y para

los fines que se han especificado.
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